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INHALT DES KURZLEHRGANGS

Das Beschichten von Substraten, wie Folien, Metallen, Papier, Textilien,
etc., erfordert theoretische und praktische Kenntnisse, um fehlerfreie
Oberflachen herzustellen. Unterschiedlichste Beschichtungsverfahren
stehen hierflr zur Verfligung, wobei die richtige Wahl des besten
Verfahrens ein wesentlicher Erfolgsfaktor fir die wirtschaftliche
Herstellung qualitativ hochwertiger Filmschichten ist. Das spezifische
Wissen Uber die verschiedenen Beschichtungsverfahren soll in dem
Kurzlehrgang vermittelt werden.

Die FMP TECHNOLOGY GMBH hat zudem einfach und schnell zu
bedienende Berechnungsverfahren (Software: Coating Window Suite)
entwickelt, um fir die unterschiedlichen Beschichtungsverfahren so
genannte Beschichtungsfenster zu berechnen. Die Beschichtungs-
fenster bestimmen die Parameterbereiche, wo aus physikalischen
GesetzmaRigkeiten qualitativ hochwertige Schichten ohne Streifen-
bildung, Lufteintrage, etc. realisierbar sind.

Mit Hilfe dieser Berechnungsverfahren und unter Einsatz von
massenstrom- und viskositatsunabhdngigen FMP-Beschichtungsdiisen
und -anlagen gelingt es innerhalb von wenigen Tagen, kunden-
spezifische Beschichtungsprozesse ohne zeitaufwandige, empirische
Testreihen verlasslich zu entwickeln. Durch die Moglichkeit der ver-
gleichenden Berechnung unterschiedlicher Beschichtungsprozesse
kann das optimale Verfahren gefunden und umgesetzt werden, noch
bevor Investitionen in die eigentliche Produktionshardware getatigt
werden.

Der Kurs beschaftigt sich insbesondere mit den selbstdosierenden
Verfahren der Tauch-, Rakel- und Rollenbeschichtung sowie dem vor-
dosierten Beschichtungsprozess der Schlitzdiisenbeschichtung in ihren
unterschiedlichen Einsatzweisen. Fir diese Beschichtungsverfahren
werden die theoretischen Grundlagen zur analytischen Prozess-
auslegung bereitgestellt sowie die erhaltenen Ergebnisse in praktischen
Beschichtungsversuchen im FMP-Technikum verifiziert.

Analyse Berechnung Experimentelle
Fluid & Substrat Beschicht.fenster Validierung
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DAS TAUCH-VERFAHREN (DIP COATING)

Flussigkeitsfilme lassen sich auf bandférmige Materialien dadurch auf-
tragen, dass das Bandmaterial zunadchst in ein Flissigkeitsbad einge-
taucht und danach aus diesem, Uber die freie Oberflaiche, heraus-
gezogen wird. Auf beiden Seiten des eingetauchten Materials bleiben
Flussigkeitsfilme bestehen, das heillt das Bandmaterial wird beidseitig
mit Flissigkeitsfilmen beschichtet. Die sich dabei einstellende Filmdicke
errechnet sich, Gber die unten aufgefiihrte Formel, die fiir kleine Ca-
Zahlen giiltig ist, wie folgt:

Wegen der obigen Bedingung nimmt die Schichtdicke des Flussig-
keitsfilms mit zunehmender Beschichtungsgeschwindigkeit zu. Dies ist
eine fir viele Applikationen des Tauchbeschichtungsverfahrens uner-
wiinschte Eigenschaft.

Am ersten Tag des Kurzlehrganges wird das Tauchbeschichtungs-
verfahren behandelt. Die obige Beziehung wird auf Betrachtungen er-
weitert, die auch fir hohe Ca-Zahlen (u-U,/o) Glltigkeit haben. Die
erreichbare Filmdicke wird als Funktion von Fluideigenschaften be-
rechnet und ein entsprechendes Berechnungsverfahren vorgestellt.
Anhand von experimentellen Untersuchungen wird diese Einsetzbarkeit
demonstriert.

Gegenwartig existiert die Theorie fiir die Tauchbeschichtung nur fir
kleine Ca-Zahlen. Der Kurzlehrgang zeigt die Erweiterung auf grof3e
Kapillarzahlen auf und gibt an, wie die theoretischen Grundlagen in der
Praxis Anwendung finden kdnnen.

Substrate

Substrate I
.
Roller

PO, U

£ —}———— Coating liquid — |
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DAS RAKEL-VERFAHREN (KNIFE EDGE COATING)

Ein in der Industrie weit verbreitet eingesetztes Beschichtungsver-
fahren, um diinne Flissigkeitsfilme auf bandférmige Materialien aufzu-
tragen, ist das Rakelbeschichtungsverfahren. Dieses nutzt ein so
genanntes Rakel, um liber eine Abstandseinstellung zwischen Rakel und
Bahnmaterial die erwiinschte Filmdicke einzustellen. Allerdings hangt
die Dicke des aufgetragenen Flissigkeitsfilms auch von den
Fluideigenschaften und von anderen Parametern des Beschichtungs-
prozesses ab, wie beispielsweise der Rakelfertigungs- und Walzen-
rundlaufgenauigkeit, sowie des Fluiddrucks bzw. Hohe der Fluidwulst,
der Bahngeschwindigkeit, etc. Die komplexe Abhangigkeit der auf-
getragenen Dicke der Filmschicht von den Fluid- und Prozess-
parametern mindet pro Einstellung in einem einzigen Betriebspunkt,
bei welchem fehlerfreie Beschichtungen gefahren werden kénnen.

Diese Abhdngigkeiten werden in einem Vortrag abgeleitet, zunachst fir
das Niedergeschwindigkeitsrakelverfahren. Es erfolgt danach eine
Erweiterung auf Betrachtungen der Rakeldruckkammer, und nach-
folgend wird das Hochgeschwindigkeits-Rakelbeschichtungsverfahren
behandelt. Die theoretischen Betrachtungen werden genutzt, um
Berechnungsverfahren zu erstellen, die numerische Berechnungen der
erreichbaren Filmdicke fir vorgegebene Fluid- und Prozessparameter
zulassen.

Die theoretische Behandlung des Rakelverfahrens wird durch experi-
mentelle Vorflihrungen ergdnzt, so dass eine umfassende Behandlung
des Rakelverfahrens im Kurzlehrgang zustande kommt.

Druckverteilung Geschwindigkeitsverteil.
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DAS WALZEN-VERFAHREN (ROLLER COATING)

Ein in der Industrie weit verbreitetes Verfahren umfasst die Walzen-
beschichtung, welche insbesondere dadurch charakterisiert ist, dass ein
Satz von Walzen die Beschichtungsflissigkeit aus einem Vorrats-
behalter aufnimmt und auf die bahnférmige Substratoberflache liber-
tragt. Die Beschichtungswalzen laufen hierbei entweder gleich oder
gegensinnig.

Durch die Spaltbreite zwischen den beiden Walzen wird die Schicht-
dicke eingestellt, wobei sowohl die Beschichtungsflissigkeit als auch
die Substratbahn wahrend des Beschichtungsvorgangs eine ausge-
pragte Belastung aufgrund der hohen Scherraten erfahren. Die Folge
ist, dass gerade bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten und geringen
Auftragsmengen verstarkt Bahnabrisse auftreten, die direkt mit Aus-
fallzeiten der Anlage verbunden sind. Ebenso kritisch wirken sich
grundsétzliche Limitierungen des Verfahrens aus, wie beispielsweise
die Ablosung des dosierten Flussigkeitsfilms von der Walzenoberflache,
was zum Verspriihen einzelner Tropfchen oder zur Streifenbildung auf
dem Papier fiuhrt.

Ebenso fiihren Fluid-Alterungserscheinungen im Bereich der Schopf-
wanne und der Walzenoberflache sehr haufig zu rheologischen Fluid-
Eigenschaftsanderungen und damit zwangsweise zu Beschichtungs-
fehlern, was allerdings durch den Einsatz einer vordosierten Rollen-
beschichtung (s. Abbildung) eliminiert werden kann. Obgleich sich
heute das (Mehrfach-) Rollen-Beschichtungssystem zwar technisch als
ausgereift erweist, so stoRt dieses zunehmend an die Grenzen indus-
trieller Qualitatsanforderungen fiir neuartige, hochwertige Produkte.
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DAS SCHLITZDUSEN-VERFAHREN (BEAD COATING)

Mit Schlitzdisen lassen sich diverse Beschichtungsverfahren zur An-
wendung bringen, darunter das sogenannte ,,Bead Coating” Verfahren,
bei dem die Schlitzdiise sehr nahe an dem zu beschichtenden Substrat
betrieben wird. Durch einen Abstand, der gréRer ist als zweimal die zu
beschichtende Filmdicke, gelingt es, eine Druckverteilung unter der
Diise zu etablieren, die es ermoglicht, Beschichtungen diinner Filme auf
bandférmigen Substraten vorzunehmen. Die theoretischen und
physikalischen Grundlagen dieses
Beschichtungsverfahrens werden
im Rahmen von Vortragen er-
ldutert, und die dabei prasen-
tierten Erkenntnisse aus nume-
rischen Berechnungen werden
vorgestellt. Typische Druckbe-
ziehungen werden abgeleitet,
deren Anwendung stabile Be-
schichtungsverhdltnisse ermog-
lichen. Neue Erkenntnisse zur
Ableitung dieser Beziehungen
werden zudem vorgestellt. Die
spezifischen  Druckverhiltnisse
werden erldutert und als Grund-
lage zur Berechnung von Be-
schichtungsfenstern herangezo-
gen. Umfassende experimentelle Demonstrationen dienen dazu, die
theoretisch erhaltenen Erkenntnisse zu vertiefen und aufzuzeigen, wie
diese in der Praxis der Beschichtungstechnik genutzt werden kénnen.
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DAS SCHLITZDUSEN-VERFAHREN (CURTAIN COATING)

Schlitzdiisen lassen sich gleichfalls im sogenannten ,Curtain Coating
Mode” einsetzen, um stabile und frei fallende ,Flissigkeitsvorhdange”
zu erzeugen. Diese kdnnen auf ein senkrecht dazu bewegtes Band
aufgetragen werden, um so sehr diinne Flissigkeitsfilme auf band-
formigen Substraten bei hohen Geschwindigkeiten herzustellen, wie
dies beispielsweise in der Papier- und Folienherstellung erforderlich ist.
Der Kurzlehrgang wird aufzeigen, wie die Einsetzbarkeit einer be-
stimmten Dise bei einem notwendigen Massestrom und bei einer
vorgegebenen Oberflachenspan-
nung berechnet werden kann,
um einen stabilen, fallenden Vor-
hang zu erzeugen. Die wich-
tigsten Prozessparameter, wel-
che die Stabilitdt von fallenden
Flussigkeitsfilmen verbessern,
werden herausgearbeitet. Der
auf das Substrat auffallende
Film wird gleichfalls behandelt.
Eine Impulsbilanz ermoglicht es,
Stabilitatsbedingungen fir den
fallenden, stabilen Film (ohne
Storungen) auf das bewegte,
bahnférmige Material aufzu-
zeigen. Grenzbeziehungen wer-den abgeleitet, und es wird gezeigt,
dass der Film, je nach Fluideigenschaften und Beschichtungs-
geschwindigkeit, als ,kurzer Vorhang” bzw. ,langer Vorhang” die
Beschichtungsbedingungen mit sich bringt, die stabile Beschichtungen
zulassen. Wiederum werden die analytischen Betrachtungen durch
praktische Beschichtungsversuche demonstriert.
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KONVENTIONELLE UND NEUARTIGE SCHLITZDUSEN

In einer vergleichenden Darstellung werden die unterschiedlichen
Bauformen von herkémmlichen und neuartigen FMP-Beschichtungs-
disen demonstriert und die hieraus resultierenden, numerisch be-
rechneten Unterschiede in deren Funktionsweise aufgezeigt. Prak-
tische Durchfluss-Verifikationsexperimente werden im Technikum die
theoretischen Betrachtungen erganzen.

Als Stand der Technik erreichen konventionelle Beschichtungsdiisen die
gewiinschte Fluidgleichverteilung lber die Beschichtungsbreite des
Substrats mit Hilfe der Druckverteilung
innerhalb der Diise. Diese Druckverteilung wird
Uber zahlreiche Parameter wie z. B. die
Disengeometrie (Verteilkammer, Lippenldange
und Spaltweite), die Fluidviskositdt und den
dosierten Massenstrom definiert und fiihrt
dazu, dass Ubliche Disen speziell fir einen
Anwendungsfall ausgelegt, konstruiert und
gefertigt werden missen — was zwangslaufig
hohe Investitionen seitens der Anwender
erfordert. Zudem koénnen die gebrduchlichen
Disen aufgrund der Druckabhangigkeit nicht
unterschiedlichste Fluide ohne Qualitats-
einbulen verarbeiten, was hingegen seitens

Schlitzdiise, Breite 1750mm  yop |ndustrie gefordert wird.

Im Gegensatz zu den konventionellen Beschichtungsdiisen funk-
tionieren die neuartigen Schlitz- und Gleitfilmdiisen der FMP TECH-
NOLOGY GMBH nahezu druckfrei. Die Gleichverteilung wird bei den
neuartigen FMP-Diisen hingegen durch einen in die Verteilkammer
integrierten, patentierten Diffusor gewahrleistet.

Aufgrund der Druckfreiheit arbeiten die FMP-Disen massenstrom- und
viskositdtsunabhangig. Anwender kdnnen somit unterschiedlichste Be-
schichtungsflissigkeiten und verschiedene Durchflussraten immer mit
den gleichen Querverteilungsgenauigkeiten der resultierenden Nass-
filmschichtdicke mit nur einer Diise realisieren.

Schlitzdiise, Breite 250 mm MessubipiglerenteitbrisAg)diistarsd0 mm
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BESCHICHTUNGSBREITEN-VERSTELLUNG

Bei der Beschichtung von Flussigkeitsfilmen auf bahnférmige Substrate
finden heute, als Teil der eingesetzten Beschichtungswerkzeuge,
manuelle bzw. vollautomatische Vorrichtungen Anwendung, welche die
Beschichtungsbreite einzustellen erlauben. Damit kénnen mit ein und
demselben Werkzeug unterschiedliche Beschichtungen auf Ober-
flaichen mit unterschiedlichen Breiten vorgenommen werden. Diese
hierfiir erforderliche Einstellung erfolgt durch seitliche Versperrungen
des Auslaufschlitzes sowie durch Verstellungen von Seitenfiihrungen,
welche die Filmbreite bestimmen. Dafiir vorgesehene Einbauten in die
Werkzeuge kdnnen mechanisch sehr komplex sein, insbesondere wenn
sie ,von aullen bedienbar” aufgebaut sind. Undichtigkeiten bei solchen
Einrichtungen sind unvermeidbar. Beim Wechsel von Beschichtungs-
fluiden resultieren daher aufwandige und zeitraubende Reinigungs-
arbeiten. Die Installation der Breitenbegrenzung im Beschichtungs-
werkzeug ist zudem mit hohen Kosten verbunden. Hinzu kommt, dass
durch die Versperrungen die ausgelegten Diisen-Gleichverteilungen
aufgrund der resultierenden Druckdnderungen innerhalb der Diisen im
Randbereich nicht mehr eingehalten werden kdnnen. Die Begrenzung
von Beschichtungsbreiten-Verstellvariationen auf ca. 15% soll dieser
Problematik entgegen wirken.

Um die Nachteile herkdémmlicher Breitenverstellungen zu eliminieren,
wurde seitens der FMP TECHNOLOGY GMBH eine Entwicklung durch-
gefiihrt, welche in patentierten Vorrichtungen zur Breiteneinstellung
durch reines Verdrehen des Beschichtungswerkzeuges fiihrten. In
seiner Grundstellung produziert ein Beschichtungswerkzeug (z.B.
Schlitz-, Gleitfilmdiise oder Rakel) die volle Breite des aufzutragenden
Flussigkeitsfilms. —

Normalbetrieb fiir:

— ,Bead Coating” bzw.
— ,Curtain Coating“

Wird das Beschichtungswerkzeug jedoch relativ zur Senkrechten der
Bewegungsrichtung des Substrates gedreht, wird die Beschichtungs-
breite reduziert. Es kénnen somit kontinuierliche Einstellungen jeder
beliebigen Beschichtungsbreite bis zu Gber 50% der urspriinglichen
Breite vorgenommen werden, ohne dass irgendwelche Einbauten
innerhalb der Disen erforderlich sind oder Querverteilungsungenauig-
keiten der aufzutragenden Fluidschicht akzeptiert werden mussen.

Betrieb mit Breitenkontrolle fiir:
— ,Bead Coating” bzw. ‘
— ,Curtain Coating“
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ZEITPLAN FUR KURZLEHRGANG
Dienstag, 12. Oktober 2010

08:30 — 09:00

09:00 - 09:15
09:15 - 10:00

10:00 — 10:45

10:45-11:15
11:15-12:00

12:00 — 12:45

12:45 -14:00

14:00 — 14:45

14:45 -15:30

15:30 — 15:45

15:45-17:00

17:00 — 17:45

Ab 19:00

Registrierung und Aushandigung der
Unterlagen

BegriiRung und Einfiihrung (M. Gillert)

Herausforderungen in der heutigen Beschichtungs-
und Trocknungstechnik (D. Robeling)

Einfihrung in die Grundlagen der Beschichtungs-
verfahren fur diinne Flissigkeitsfilme (F. Durst)

Kaffeepause

Theoretische Behandlung der Tauchbeschichtung
(D. Schmidt)

Grundlagen der Rakel-Beschichtung (F. Durst)

Mittagspause

Versuche zum Tauch- und Rakel-Beschichtungs-
verfahren (U. Acikel, M. Balling, D. Schmidt)

Theoretische Behandlung der Walzenbeschichtung
(F. Durst)

Kaffeepause

Praxis der Walzen-Beschichtung (W. Neumann)
Teil 1: Glattwalzen-Verfahren
Teil 2: Rasterwalzen-Verfahren

Versuche zur Walzenbeschichtung
(J. Kluge, A. Steuer, D. Schmidt)

Gemeinsames Abendessen

EFMP TECHNOLOGY ;e
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ZEITPLAN FUR KURZLEHRGANG
Mittwoch, 13. Oktober 2010

09:00 — 09:50

09:50 — 10:45

10:45-11:15
11:15-12:00

12:00 — 12:45

12:45 -14:00

14:00 — 14:45

14:45 - 15:30

15:30 — 15:45
15:45-16:30

16:30-17:15

Ab 17:15

Schlitzdiisen: Bestehendes Wissen fiir Beschich-
tungen fiir Bead- und Curtain-Coating (D. Schmidt)

Theoretische Behandlung des Bead-Coating-Modes in
erweiterter Form (F. Durst)

Kaffeepause

Versuche zum Bead-Coating-Beschichtungsverfahren
(U. Acikel, M. Balling, F. Hein, D. Schmidt)

Theoretische Behandlung des Curtain-Coating-
Modes 1 (D. Schmidt)

Mittagspause

Versuche zum Curtain-Coating-Beschichtungs-
verfahren (U. Acikel, M. Balling, F. Hein, D. Schmidt)

Theoretische Behandlung des Curtain-Coating-
Modes 2 (U. Acikel)

Kaffeepause

Viskositats- und massenstromunabhangige
Beschichtungsdiisen (M. Gillert)

Modifikationen von Fluideigenschaften zur
Erweiterung von Beschichtungsfenstern (R. Gericke)

Zur freien Verfligung

EFMP TECHNOLOGY ;e
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ZEITPLAN FUR KURZLEHRGANG
Donnerstag, 14. Oktober 2010

09:00 — 09:50 Methoden der Breitenverstellung in der Beschich-
tungstechnik (M. Gillert)

09:50 — 10:45 Entgasung von Flissigkeiten als Voraussetzung fiir
fehlerfreie Beschichtungen (D. Schmidt)

10:45 - 11:15 Kaffeepause

11:15-12:00 Theorie und Praxis von Nano-Beschichtungen mit
Schlitzdiisen (F. Durst)

12:00 — 12:45 Versuche zur Auftragung von Nano-Beschichtungen
(F. Hein, D. Schmidt)

12:45 - 14:00 Mittagspause

14:00 — 14:45 Theorie und Praxis von Barriere-Beschichtungen
(J. Eckl)

14:45 - 15:30 Theorie und Praxis von Textil-Beschichtungen
(F. Durst)

15:30 — 15:45 Kaffeepause

15:45 - 16:30 Methode zur gesicherten Einfiihrung von Beschich-
tungsverfahren in die Praxis (M. Gillert)

Ab 17:15 Ausklang bei Bier und Brezen

EFMP TECHNOLOGY ;e
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KURSGEBUHREN UND UNTERLAGEN
Die Gebiihren betragen fur den viertagigen Kurs 890 €.

Die Anmeldebestdtigung und Rechnung werden nach Eingang der
Anmeldung versandt. Bei Rucktritt von der Anmeldung bis zum
31.08.2009 muss eine Bearbeitungsgebiihr von 150 € erhoben werden;
bei spaterer Abmeldung wird die volle Kursgebiihr in Rechnung gestellt.

Die Kursgebilihren beinhalten Unterlagen, Erfrischungen, 2x Mittag-
und ein gemeinsames Abendessen am ersten Kurstag.

Jeder Teilnehmer erhalt am ersten Kurstag, zwischen 08:30 und 09:00
Uhr, im Kursraum einen Ordner mit Unterlagen zu den Vortragen.

VERANSTALTUNGSORT

Die Vortrage finden im Kursraum der FMP TECHNOLOGY GMBH, Am
Weichselgarten 34, in Erlangen statt. Bitte beachten Sie auch die
Wegweiser vor Ort.

UBERNACHTUNG

Ein Hotelverzeichnis der Stadt Erlangen kann mit der Anmeldung bei
der FMP TECHNOLOGY GMBH angefordert werden. Die Zimmer-
reservierung sollte direkt (iber das Hotel oder durch den Verkehrs-
verein Erlangen vorgenommen werden. Empfehlungen kdénnen uber
das FMP-Sekretariat erhalten werden.

Stadt Erlangen
Rathausplatz 1

D-91052 Erlangen

Tel. +49 (0) 9131-8951-12
Fax: +49 (0) 9131-8951-51
http://www.erlangen.de
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RUCKFRAGEN

Alle Fragestellungen, die den technischen und den organisatorischen
Inhalt des Kurzlehrgangs betreffen, sind zu richten an:

Herr Dipl.-Ing. M. Gillert

Telefon: +49 (0) 9131 932868-10
Fax: +49 (0) 9131 932868-99
E-Mail:  m.gillert@fmp-technology.com

VORTRAGENDE

Der Kurzlehrgang wird durch die unten aufgefiihrten Referenten sowie
durch Mitarbeiter der FMP TECHNOLOGY GMBH gestaltet:

Herr Dipl.-Ing. Dirk Robeling Herbert Olbrich GmbH
Herr Dr.-Ing. Wolfgang Neumann Max Kroenert GmbH
Herr Dr.-Ing. Josef Eckl CTP GmbH
Herr Dipl.-Ing. Ralf Gericke Papiertechnische Stiftung PTS
Herr Prof. Dr. Dr. h. c. F. Durst FMP TECHNOLOGY GMBH
Herr Dipl.-Ing. M. Gillert FMP TECHNOLOGY GMBH
Herr Dipl.-Ing. (FH) F. Hein FMP TECHNOLOGY GMBH
Herr Dipl.-Ing. D. Schmidt FMP TECHNOLOGY GMBH
Herr Dipl.-Ing. M. Balling FMP TECHNOLOGY GMBH

Herr Dipl.-Ing. U. Acikel FMP TECHNOLOGY GMBH
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ANFAHRT

Von Miinchen kommend

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

Niirnberger Autobahn A 9 in Richtung Nirnberg

Am Autobahnkreuz Nirnberg auf die A 3 in Richtung Wiirzburg
Ausfahrt Tennenlohe in Richtung Gewerbegebiet

Sie befinden sich auf der vierspurigen "AuBeren Niirnberger StraRe
Halten Sie sich rechts und bleiben Sie rechts, Sie kommen

auf die StraBe "Wetterkreuz"

Biegen Sie bei der zweiten Moglichkeit links ab, Sie befinden sich
nun auf der Strafle "Am Weichselgarten"

Folgen Sie dem StraRenverlauf bis zum Ende (Nr. 34)

Von Frankfurt kommend

1)

2)

3) Ab hier:
Siehe obige Beschreibung

A 3 bis zur Ausfahrt Erlangen
Tennenlohe

Ausfahrt Tennenlohe in Richtung
Gewerbegebiet

EMVPATECHNOLOGY{GMBH]

mWechselgarten 34
jel:2£49](0)]01312932868 108 ax:849](0)]91317932868,99)
Email:linfo@fmpztechnologylcom3Web Iwww:fmpitechnology’coml
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DIE FMP TECHNOLOGY GMBH

Die FMP TECHNOLOGY GMBH wurde im Mai 2010 mit dem
Bayerischen Griinderpreis und dem Griinderpreis Mittelfranken 2010
ausgezeichnet.

Im Jahr 2006 wurde die FMP TECHNOLOGY GMBH aus dem Lehrstuhl
fur Stromungsmechanik der Universitdt Erlangen-Nirnberg mit dem
Ziel ausgegriindet, wissenschaftliche Entwicklungen aufzugreifen und
auf deren Basis neuartige, innovative Produkte zu entwickeln und zu
vermarkten. In den vier unterschiedlichen Geschaftsbereichen der FMP
TECHNOLOGY GMBH, die alle auf stromungsmechanischen Grundlagen
basieren, konnten bahnbrechende Entwicklungen insbesondere fiir die
Beschichtungs- und Einspritztechnik durchgefiihrt werden.

In der Beschichtungstechnik betrifft eine
Entwicklung der FMP TECHNOLOGY GMBH
neuartige Beschichtungsdiisen. Im Gegensatz
zu herkdmmlichen Beschichtungsdiisen kon-
nen erstmalig unterschiedlichste Fliissig-
keiten mit nur einer Beschichtungsdiise ohne
QualitatseinbuBen  verarbeitet  werden.
Gegenwartig auf dem Markt verfligbare Be-
schichtungsdiisen miissen hingegen grund-
satzlich fur ein konkretes Beschichtungsfluid
speziell ausgelegt werden, so dass Anwender
bisher in zahlreiche, verschiedenartige Be-
schichtungsdiisen investieren mussten.

VORTEILE DER NEUARTIGEN FMP-BESCHICHTUNGSDUSEN:

= Disen ,arbeiten” druckunabhdngig und damit viskositdts- und
massenstromunabhéangig.

= Verarbeitung unterschiedlichster Beschichtungsfluide und Massen-
strome (d.h. Nassfilmschichtdicken) ohne Qualitatsverlust erstmalig
mit nur einer Beschichtungsdiise moglich (,ONE FOR ALL").

= Laminare Fluidstromung innerhalb der Dise eliminiert Rezirkulations-
gebiete herkdmmlicher Disen und vermeidet somit Agglomerationen
pigmentierter Flussigkeiten.

= Kundenspezifische, teure Diisenauslegungen nicht mehr erforderlich;
Diusenfertigung auf Lager ermdoglicht kurzfristig Lieferung.
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BEHANDELTE BEREICHE IM KURZLEHRGANG

Rheologische Vermes-
sung von Beschichtungs-
fliissigkeiten als Basis fiur
Beschichtungsfenster-
Berechnungen unter-
schiedlichster Beschich-
tungsverfahren.

Viskositats- und massen-
stromunabhagige Diisen
zur Beschichtung unter-
schiedlichster Fliissigkei-
ten und Nassfilmschicht-
dicken ohne Qualitatsein-
buRen — ein Novum im
Bereich der Beschichtung.

| Labor-Beschichtungs-

anlagen fir die Verifi-
kation analytischer und
numerischer Auslege-
berechnungen sowie die
Herstellung erster Sub-
strat-Samples.

Stabile Fliissigkeits-
vorhdnge sind Voraus-
setzung flr gute Be-
schichtungen. Die Vor-
hangbeschichtung wird
im Kurzlehrgang detail-
liert behandelt.

MP TECHNOLOGY ;s



ANMELDUNG KURZLEHRGANG
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